CURRICULUM VITAE Nenada Bundaleskog
DATUM ROĐENJA: 12. 01.1972

BRAČNO STANJE: oženjen 

OBRAZOVANJE:

Doktorat elektrotehničkih nauka, na Elektrotehničkom fakultetu (odsek za Fizičku elektroniku), Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija i Crna Gora

Teza odbranjena maja 2003. godine;

Naslov doktorske disertacije: Razvoj i primena tehnike rasejanja jona niskih energija za analizu sastava površine čvrstog tela 

Učesnik kursa "Nanoscale Science and Technology", koji je organizovala Internacionalna škola fizike Enrico Fermi, u Vareni, Italija tokom juna/jula 2000 (kurs CXLIV).

Postdiplomske studije započete 1996. godine na Elektrotehničkom fakultetu (odsek za Fizičku elektroniku), Univerziteta u Beogradu, Beograd, Jugoslavija.
Zvanje magistra elektrotehničkih nauka je stečeno u septembru 1999. godine.

Naslov magistraske teze: Razvoj i ispitivanje osnovnih karakteristika spektrometra za određivanje ugaono-energijskih raspodela jona niskih energija rasejanih sa površine čvrste faze
Diplomske studije započete 1991. godine na Elektrotehničkom fakultetu (odsek za Fizičku elektroniku), Univerziteta u Beogradu, Beograd, Jugoslavija.

Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike stečeno u septembru 1996. godine. 

Naslov diplomskog rada: Analiza frekventnih karakteristika optičkih filtara

ISTORIJAT ZAPOSLENJA:

Od avg. 2003 do danas, u Laboratoriji za atomsku fiziku Instituta za Nuklearne Nauke Vinča, Beograd, Srbija, kao naučni saradnik
Od sep. 1999 do avg. 2003 u Laboratoriji za atomsku fiziku Instituta za Nuklearne Nauke Vinča, Beograd, Jugoslavija, kao istraživač saradnik 

Od nov. 1996 do sep. 1999 u Laboratoriji za atomsku fiziku Instituta za Nuklearne Nauke Vinča, Beograd, Jugoslavija, kao istraživač pripravnik
OBLASTI INTERESOVANJA:

Fizika površina, karakterizacija sastava površina, interakcija jon-površina, rasejanje jona niskih energijaj, jonsko rasprašivanje, jonska optika, energijska i masena analiza naelektrisanih čestica, vakuumske tehnologije, numeričke simulacije procesa interakcije jon-površina u aproksimaciji binarnih sudara, nano-nauka i tehnologije, depozicija i karakterizacija tankih slojeva, dizajn optičkih filtara, laserska tehnika, interakcija laserskog snopa sa čvrstim telom, rasejanje svetlosti
RADNE SPOSOBNOSTI:

- Fizika površina: iskustvo u određivanju sastava površina - površinska segregacija i adsorpcija;
- Iskustvo u radu sa vakuumskim sistemima (od niskog do ultravisokog vakuuma), jonskim izvorima, sistemima jonske optike i detektora naelektrisanih čestica, kao i u pripremi površine koja prethodi eksperimentu u UHV uslovima;

- Rasejanje jona niskih energija, jonsko rasprašivanje, energijska i masena analiza naelektrisanih čestica; 

- Numeričke simulacije procesa interakcije jon-površina;

- Numeričke simulacije, projektovanje i realizacija raličitih sistema jonske-optike
- Programiranje u jezicima Pascal, MATLAB itd.
- PSD funkcije, primena teorije skaliranja hrapavosti za karakterizaciju tankih slojeva;

- Dizajn optičkih filtara, optičke osobine tankih slojeva;

- Proračun rasejanja laserske svetlosti na različitim objektima;

- Proračun laserskog pojačanja u slučaju hemijskih lasera;

